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Fremgangsmade til aflejring af et tinoxidlag pa
et underlag ud fra gasformige tinforbindelser
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Ved fremgangsmdden aflejres et tinoxidlag pd overfladen
af et underlag af glas, keramik, metal eller andre
materialer. Dette ggres ved, at den damp, der opnds

ved opvarmriing af tinmonobutyltrichlorid,eventuelt
blandet med en anden gasformig forbindelse, sdsom di-
chlordifluormethan,bringes i kontakt med et underlag,
der er opvarmet til h¢j temperatur.

Ved fremgangsmdden opnds en mindre andel uklare produk-
ter, h¢j aflejringshastighed og lille elektrisk mod-
stand, hvilke produkter kan anvendes som f.eks. trans-
parente ledere (antidugglas) eller til solfangere.
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